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Zhotovení mikrofluidního systému pro použití v aplikacích "lab-on chip" metodou optické 

litografie. 

 

Cílem práce je zhotovení ověřovacího prototypu mikrofluidního systému vhodného ke konstrukci 

čipu pro spektroskopii založenou na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu. 

Jedná se o projekt technicky náročný, vhodný pro experimentátory-nadšence. Na našem 

pracovišti bude instalován pokročilý optický litograf, který bude potřeba zprovoznit a vypracovat 

postupy pro přípravu tenkých vrstev fotocitlivých rezistů, jejich osvit (zápis mikrostruktur 

laserem), vyvolání a další zpracování. 

Součástí práce bude rovněž návrh vhodné architektury mikrofluidního systému a také následná 

charakterizace vytvořených mikrosystémů pomocí mikroskopických metod včetně elektronové 

rastrovací mikroskopie (SEM). 

 

Instrumentace: 

MicroWriter ML®3 Pro je přístroj určený pro přímý (bezmaskový) optický záznam mikrostruktur 

do fotorezistů.  

https://www.optixs.cz/mereni-povrchu-38k/opticke-litografy-93k/microwriter-ml3-112p   
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